简单来说就是测量两路信号，一路是零件的振动产生的正弦波，一路是零件旋转一周产生的方波。然后测量两路信号的相位差，最后输出给PLC的是两个数据量，一个正弦波的幅度，另一个是相位差。
流程图如下：


[image: image1]
具体要求：

1、偏重大小测量（振幅）：从传感器输出的信号很微弱并混有高频干扰噪声，为使信号不被噪声淹没，要求放大电路具有较高的放大能力和噪声抑制能力，同时要求输出信号的线性较好、失真小。带通滤波中心频率为40HZ，滤波设计可采用集成开关电容滤波芯片。放大电路增益要求带有手动和软件自动调整功能。

2、偏重方位测量（相位差）：在40HZ下测量圆周信号和偏重大小过零信号的相位计数差换算成角度。从收到圆周信号开始计数（计数频率28.8KHz），偏重信号由正转负过零时结束。相位要求延迟小保证测量准确。

3、单片机采用STC系列，要求内置AD。对偏重大小和方位进行的测量结果以两路脉冲方式（输出方式待确定）输出到PLC高速计数口，开关数量及功能待确定。

显示部分：偏重大小和偏重角度分别用三个数码管显示（可以外接），用两个LED显示电磁阀状态，偏重超限报警闪灯并蜂鸣（板上可开关）。

4、电源部分除芯片供电部分外，另提供+24V用于电磁阀和光纤测速供电。

5、电路用于工业设备改造，元器件选用优先考虑性能与稳定。 

单片机控制逻辑如下：

启动测量

清除上一次测量

打开电磁阀1吹气

测速

30Hz打开挡片电磁阀2

45Hz关闭电磁阀1

42Hz打开最大值采样保持

40Hz打开AD并测量方位

测量结束置位

显示结果并输出

38Hz关闭电磁阀2

偏重信号
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真有效转换
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